
國立陽明交通大學115學年度產學創新研究學院前瞻半導體研究所 

甄試入學 

正取生報到注意事項 

114.11 

一、 本所正取生之報到方式，一律採現場報到。 

二、 請依下列規定辦理報到。 

⚫ 報到日期：114年11月17日(星期一)下午2：00 - 4：00 

⚫ 報到地點：本校光復校區電子資訊研究大樓101室辦理報到。 

⚫ 完成報到繳交文件： 

1. (必繳)身分證正本 (查驗使用) 

2. (必繳)歷年成績單正本 

3. (必繳)錄取成績單(請由陽明交大系統查詢列印) 

4. (必繳)新生報到資料表（請貼脫帽彩色照片 1 張及黏貼身分證正反面

影本） 

5. (必繳)畢業證書正本（應屆畢業生尚未領取畢業證書者，需填寫切結

書辦理報到） 

6. (選繳-有時間限制)新生參與教授個人實驗室意向書 
*報到後兩周內需繳交。 

*收到意向書後，才會在報到系統上點「報到」 

(提醒：報到系統未被點按報到的話，並不算在本所完成報到，請盡快於限制時

間內尋找指導教授) 

7. (選繳)指導教授協議書 
*最遲需於開學後兩週內繳交 
*若已經先跟指導教授確定談好，也簽署好指導教授協議書的話，可與第6項

「新生參與教授個人實驗室意向書」一併繳交。 

 

三、 正取生若未依規定時間完成報到手續，事後不得以任何理由要求補救措

施，將視同放棄並取消其入學資格。【不欲報到者，請於報到截止前主動

Email告知或郵寄「放棄聲明書」至本所辦公室。】 

 

 

國立陽明交通大學產學創新研究學院 



前瞻半導體研究所承辦人：張小姐 

地址：30010新竹市大學路1001號電子與資訊研究大樓101室 

電話：03-5712121#58506 

Email: ipsi@nycu.edu.tw 


